See the notice on TED website

474919-2026 - Sutaz

Holandsko — Laboratérne, optické a presné pristroje a vybavenie (s vynimkou skiel) — European
Tender Electron Beam Lithography system

OJ S 130/2026 09/07/2026

Oznamenie o vyhlaseni verejného obstaravania alebo oznamenie o koncesii — Standardny rezim -
Oznamenie o zmene

Tovary

1. Kupujuci

1.1. Kupujuci
Uradny nazov: Universiteit Twente
E-mail: c.delfgaauw@utwente.nl
Typ kupujuceho podla pravnych predpisov: Verejny podnik
Cinnost verejného obstaravatela: Vzdelavanie

2. Postup

21. Postup
Nazov: European Tender Electron Beam Lithography system
Opis: The University of Twente is tendering to purchase an Electron Beam Lithography
system. The MESA+ Institute of the University of Twente will invest in a new Electron Beam
system (e-beam system). A system, suitable for defining patterns in electron sensitive resists,
at high resolution and high speed, compatible with a wide range of applications and substrate
types up to 200mm in diameter. The system will be used by a wide range of users, i.e.
academic researchers and students as well as industrial engineers with different backgrounds
(photonics, (nano)-electronics etc.) and different levels of expertise.
Identifikator postupu: d75e7f85-f950-4008-ab95-b4ee18bf06fa
Interny identifikator: 379fcf7e-45c5-4d48-b8ea-3be831450e85
Druh postupu: Verejna sutaz
Postup je zrychleny: nie

2.1.1. Ugel
Druh zmluvy: Tovary
Hlavna klasifikacia (cpv): 38000000 Laboratérne, optické a presné pristroje a vybavenie (s
vynimkou skiel)
Doplnujuca klasifikacia (cpv): 38341100 Zapisovace s elektrénovym lu¢om

2.1.2. Miesto plnenia
Krajina: Holandsko
Kdekolvek v danej krajine
Doplriujuce informacie: Zie documentatie

2.1.3. Hodnota
Predpokladana hodnota bez DPH: 3 500 000,00 EUR

2.1.4. VSeobecné informacie
Pravny zaklad:
Smernica 2014/24/EU
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2.1.6. Dovody na vylucenie
Zdroje doévodov na vylu€enie: Sutazny podklad

5. Cast’

5.1. Cast: LOT-0000
Nazov: European Tender Electron Beam Lithography system
Opis: The University of Twente is tendering to purchase an Electron Beam Lithography
system. The MESA+ Institute of the University of Twente will invest in a new Electron Beam
system (e-beam system). A system, suitable for defining patterns in electron sensitive resists,
at high resolution and high speed, compatible with a wide range of applications and substrate
types up to 200mm in diameter. The system will be used by a wide range of users, i.e.
academic researchers and students as well as industrial engineers with different backgrounds
(photonics, (nano)-electronics etc.) and different levels of expertise.
Interny identifikator: 0b4a476d-7047-4e2b-907c-d85c9f9859e4

5.1.1. Ugel
Druh zmluvy: Tovary
Hlavna klasifikacia (cpv): 38000000 Laboratérne, optické a presné pristroje a vybavenie (s
vynimkou skiel)
Doplnujuca klasifikacia (cpv): 38341100 Zapisovace s elektrénovym lu€¢om

5.1.2. Miesto plnenia
Krajina: Holandsko
Kdekolvek v danej krajine
Dopliujuce informacie: Zie documentatie

5.1.3. Predpokladané trvanie
Iné trvanie: Neznamy

5.1.5. Hodnota
Predpokladana hodnota bez DPH: 3 500 000,00 EUR

5.1.6. VSeobecné informacie
Vyhradena ucast’
Ugast nie je vyhradena.
Projekt verejného obstaravania Uplne alebo &iasto&ne financovany z prostriedkov EU
Na toto verejné obstaravanie sa vztahuje Dohoda o vladnom obstaravani (GPA): ano

5.1.9. Kiritéria vyberu
Zdroje vyberovych kritérii: Sutazny podklad, Jednotny eurépsky dokument pre obstaravanie
(JED)

5.1.11. Sut'azné podklady
Adresa sutaznych podkladov: https://s2c.mercell.com/today/217278

5.1.12. Podmienky verejného obstaravania
Podmienky predkladania:
Elektronické predkladanie: Povolena
Adresa na predkladanie: https://s2c.mercell.com/today/217278
Jazyky, v ktorych mozno predloZit ponuky alebo Ziadosti o u€ast: angli¢tina
Elektronicky kataldg: Nie je povolena
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Lehota na prijimanie ponuk: 21/08/2026 10:00:00 (UTC+00:00) zdpadoeurépsky ¢as, GMT
Doba, pocas ktorej musi ponuka zostat’ platna: 90 Dni

Podmienky zmluvy:

PInenie zmluvy sa musi vykonat’ v ramci programov chranenych pracovisk: Nie
Elektronicka fakturacia: Povolena

Bude sa vyuzivat elektronické objednavanie: nie

Bude sa vyuZivat elektronicka platba: ano

5.1.15. Techniky
Ramcova dohoda:
Ziadna ramcovéa dohoda
Informacie o dynamickom nakupnom systéme:
Ziadny dynamicky nakupny systém

5.1.16. Dalsie informacie, mediacia a preskiimanie
Organizacia pre preskumanie: Rechtbank Overijssel
Informacie o lehotach na preskimanie: See descriptive document.
Organizacia poskytujuca dalSie informacie o postupy preskumania: Universiteit Twente

8. Organizacie

8.1. ORG-0001
Uradny nazov: Universiteit Twente
Registracné Cislo: 50130536
Postova adresa: Drienerlolaan 5
Mesto: Enschede
PSC: 7522NB
NizSia Uzemna jednotka krajiny (NUTS): Twente (NL213)
Krajina: Holandsko
Kontaktné miesto: Camilio Delfgaauw
E-mail: c.delfgaauw@utwente.nl
Telefon: +31534891512
Internetova adresa: https://www.utwente.nl
Profil kupujuceho: https://s2c.mercell.com/buyer/16033
Roly tejto organizacie:
Kupuijuci
Organizacia poskytujuca dalSie informacie o postupy preskumania

8.1. ORG-0002
Uradny nazov: Rechtbank Overijssel
Registracné Cislo: 82940525
Mesto: Almelo
PSC: 7607 GB
NizSia Uzemna jednotka krajiny (NUTS): Twente (NL213)
Krajina: Holandsko
E-mail: communicatie.rb-ove@rechtspraak.nl
Telefén: (+31)0883611042
Roly tejto organizacie:
Organizacia pre preskumanie

10. Zmena
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Verzia prechadzajuceho oznamenia, ktora sa ma upravit

d8072cd8-e497-49af-b432-8865f10c18de-01
Hlavny dévod zmeny

Oprava chyby kupujuceho
Opis

Recently, the University of Twente has started a tender-procedure for the purchase of an
electron beam lithography system (T217278 European Tender Electron Beam Lithography
system). Unfortunately, we have realized that the Descriptive Document contained several
(minor) short-comings. More specific, in the revised Descriptive Document a time-slot for site-
inspection is included, as well as a correct textual description of the weighting of the three
award criteria is inserted at the end of section 4.2 (viz. 70% (wishes; G1), 10% (sustainability;
G2) and 20% (price; G3)). In appendix B Schedule of Requirements and Wishes — the
subsection regarding ‘(extended) warranty’ has been removed (table P) and added to the
maintenance subsection (see item O.2 in table O).

10.1. Zmena
Identifikator oddielu: LOT-0000
Sutazné podklady boli zmenené dia: 08/07/2026

Informacie o oznameni

Identifikator/verzia oznamenia: d3fc913d-812e-4d95-a132-8a6de8b80aa4 - 01

Typ formulara: Sutaz

Typ oznamenia: Oznamenie o vyhlaseni verejného obstaravania alebo oznamenie o koncesii
— Standardny rezim

Podtyp oznamenia: 16

Datum odoslania oznamenia: 08/07/2026 06:24:13 (UTC+00:00) zapadoeurdpsky ¢as, GMT
Datum odoslania oznamenia (eSender): 08/07/2026 06:24:25 (UTC+00:00) zapadoeuropsky
¢as, GMT

Jazyky, v ktorych je toto oznamenie oficialne k dispozicii: anglictina

Cislo uverejnenia oznamenia: 474919-2026

Cislo vydania série S uradného vestnika: 130/2026

Datum uverejnenia: 09/07/2026
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